
２０２０年度　非破壊検査総合シンポジウム
オーガナイズドセッション「AI・IOTと非破壊検査技術」　講演募集案内

いつもお世話になっております。
　この度、２０２０年６月３日（水）、４日（木）に東京（亀戸）にて「２０２０年度非破壊検査総合シンポジウム」の開催を予定しております。赤外線サーモグラフィ部門としましては、会員・非会員に関係なく一般の方にも講演発表の場を設けるために、オーガナイズドセッション「AI・IOTと非破壊検査技術」を企画致します。非破壊検査技術は勿論のこと、赤外線計測に関わる広い範囲での研究・技術紹介等のご発表の場としてご利用下さい。

つきましては、「２０２０年度非破壊検査総合シンポジウム」で講演発表を希望される方は、講演申込書にご記入の上、1月１６日（木）までにご返信（ taikai@jsndi.or.jp ）をお願い申し上げます。

当オーガナイズドセッション企画の講演発表日は、2月中旬に決定の予定です。
[bookmark: _GoBack]また、講演原稿提出締切は、４月２４日（金）で、様式については、特に問いません。
（パワーポイント用配布資料でも結構です。）

《赤外線サーモグラフィ部門主査　山越　孝太郎》

******************************************************************************************************
2020年度非破壊検査総合シンポジウム
赤外線サーモグラフィ部門企画　講演申込書

講演タイトル：
和文「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　英文「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
発表者（氏名・所属）：
「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

会員区分（発表者）：
「　会員　／　学生会員　／　非会員　　（丸で囲む又はいずれかを削除）　」

連名者（氏名・所属）：
「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

連絡先（E-mail・TEL）：
「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
******************************************************************************************************
